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Abstract:
마이크로 및 나노 포토닉스 시스템의 기반 기술들과 실제 사용되고 있는 응용 분야에 대한 전반적인 내용을 살펴 볼 것입니다. 세미나는 마이크로 파트 (Part 1)와 나노 파트 (Part 2)로 나누어서 발표를 진행 계획입니다. 마이크로 광학 시스템은 마이크로 렌즈 (Microlens)를 빼고는 논의를 할 수 없을 정도로 많은 분야에 이용되고 있고, 실제로는 가장 중요한 부품인 경우가 많이 있습니다. 그래서, Part 1에서는 마이크로 렌즈 시스템에 대하여 간단하게 알아보고, 실제 응용분야를 우리 실생활과 최첨단 기술분야에서 찾아보고 집중적인 이야기를 나눌 계획입니다. Part 2에서는2D 나노 포트닉스 (nano-photonics) 시스템에 대하여 알아볼텐데, 이를 대표하는 표면파 (surface wave)에 대하여 간단히 살펴볼 것입니다. 그리고, 현재 저희 랩에서 집중적으로 연구 하고 있는 새로운 표면파인 “Bloch surface wave” 에 대한 소개를 하고, 이러한 표면파 기술들은 어떻한 응용분야 및 연구분야에 적용가능한지 살펴 보도록 하겠습니다.
기초 기반기술은 “광 포토닉스”라고 생각 될 수도 있지만, 실제 응용 분야는interdisciplinary 혹은 multi-physics로 기계, 전자, 재료 계열의 여러 학문분야와 밀접한 관련이 있고 바탕 기술 및 지식이 수반되어야 합니다. 그래서, 기계공학부 여러분의 공부 및 연구에도 큰 관련이 있을 것으로 사려됩니다.
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